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Фактическое
исполнение

5. Самойлов А.М.,
Кузьминых О.Г.,
Сыноров Ю.В.,
Ивков С.А., Агапов
Б.Л., Белоногов
Е.К.

МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ПЛЕНОК PBTE/SI (100),
СИНТЕЗИРОВАННЫХ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ
МЕТОДОМ "ГОРЯЧЕЙ СТЕНКИ"
Конденсированные среды и
межфазные границы. 2018. Т.
20. № 1. С. 102-114.

13 с. Выполнено

6. I. V. Babkina, O.
V. Zhilova, Yu.
Ye. Kalinin, V. A.
Makagonov†, O. I.
Remizova, A. V.
Sitnikov

Structure, electrical and gas
sensor properties ofSn-Y-O
thin films, prepared by reactive
ion-beam sputtering // Letters
on Materials 8 (2), 2018 pp. 196-
201.

6 с. Выполнено

Содержание работы Сроки
исполнения

Исполнители,
ответственные

1 «Интерференция света».
Теоретические и практические
материалы. Методические указания по
физике для студентов технических
направлений
и специальностей очной формы
обучения

Март 2018 Агапитова Н.В.
Бугаков А.В.

2 Методические указания к практи-
ческим занятиям по теме
«Электростатика» для студентов всех
технических направлений и
специальностей очной формы
обучения

Май 2018 Агапитова Н.В.
Бугаков А.В.

6. Рабочая тетрадь для лабораторных
работ по механике, молекулярной
физике и термодинамике

Апрель 2018 А.Г. Москаленко,
Е.П.Татьянина
Н.В. Матовых
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7. A. M. Samoylov, O.
G. Kuzminyk Yu., V.
Synorov, E. K.
Belonogov, S. V.
Belenko, B. L.
Agapov

Growth Kinetics and Microstructure
of PbTe Films Produced on Si and
BaF2 Substrates by a Modified Hot-
Wall Method. //

Inorganic Materials 2018, V. 54, I.
4, pp 338–348

11 с. Выполнено

8. Небольсин В.А.,
Дунаев А.И.,
Татаренков А.Ф.,
Самофалова А.С.

Получен патент на
изобретение № 2653026
«Способ выращивания
острийных нитевидных
кристаллов кремния»,
Зарегистрировано 4 мая 2018 г.
в государственном реестре
изобретений.

4 с. Выполнено

9. 6 Выполнено


